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Przedmiotem wynalazku jest sposéb ustawiania
.przerwy iskrowej w stosunku do osi optycznej
spektrografu oraz urzadzenie przeznaczone do rea-
lizacji tego sposobu.

Wykonujac analize spektralng nalezy kazdg prob-
ke i wzorce spektrograficzne ustawi¢ w odpowied-
nim potozeniu w stosunku do przeciwelektrody, jak
réwniez i do osi optycznej.

Dokladno$é konicowych wynikéw analizy spek-
tralnej zalezy w duzej mierze od powtarzalnoS$ci
uzyskanej przy wykonywaniu spektrograméw, co
wigze sie Scisle z wlasciwym ustawieniem przerwy
iskrowej w osi optycznej.

Obecnie stosuje sie do tego celu dwa sposoby
ustawiania. Pierwszy polega na tym, Ze polozenie
i wielko$§é przerwy iskrowej ustawia sie¢ na szablon
stykowy, drugi natomiast na tym, Ze poloZenie
i wielko$é przerwy iskrowej ustawia si¢ poprzez
rzutowanie na ekran, konturu ustawianych elek-
trod uzyskanego przez podsSwietlenie ich Zaréwka.

Pierwszy z wymienionych sposobéw ustawiania
na szablon stykowy jest przede wszystkim malo
precyzyjny i wymaga duzego skupienia uwagi, da-
jac w efekcie stosunkowo duze réznice zaczernien
pomiedzy poszczegblnymi spektrogramami.

Drugi natomiast jest wprawdzie bardziej precy-
cyjny, ale wymaga jeszcze wigkszej koncentracji
uwagi, a staje sie zupelnie bezuzyteczny przy prob-
kach o skomplikowanych ksztattach.

Poza tym w obu oméwionych przypadkach usta-
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wianie trzeba przeprowadzaé poza czasem iskrze-
nia, co zwigksza dodatkowo czasochlonno$é analizy.

Celem wynalazku bylo opracowanie sposobu, kto-
ry pozwolilby na jednoznaczne, powtarzalne ko-
rygowanie bledu ustawienia dla calej serii prébek
w czasie tak zwanego ,,przedpalenia”. '

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie spo-
sobu i urzadzenia wedlug wynalazku, na ktérym
korekcje ustawienia przerwy iskrowej przeprowa-
dza si¢ z wymagang dokladno$cia w sposéb jedno-
znaczny i powtarzalny.

Sam sposéb jest blizej wyjasniony na dolgczo-
nym rysunku fig. 1, a urzgdzenie jest pokazane
schematycznie na rysunku fig. 2.

Sposéb wedlug wynalazku polega na tym, Ze na
ekran 1 spektrografu, umieszczony w obudowie
wlotu strumienia $§wietlnego do spektrografu rzu-
tuje sie poprzez kondensor 2 umieszczony w osi
optycznej urzadzenia, w polozeniu ,regulacja” 3
obraz przerwy iskrowej 4, lezacej pomiedzy pala-
cymi si¢ elektrodami 5. Regulujgc poltozenie kon-
densora w plaszczyZnie pionowej i poziomej usta-
wia sie uzyskany dzieki zogniskowaniu obraz przer-
wy iskrowej Sci§le w osi ekranu to zZnaczy syme-
trycznie, na przecieciu sie ramion krzyza kontrol-
nego. Po ustawieniu obrazu przesuwa sie kondensor
do pozycji ,naswietlanie” 6 i przeprowadza na-
§wietlanie.

Urzadzenie sklada sie z suportu 7 mocowanego
w znany spos6éb do podstawy statywu 8, ktéra sta-
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nowi typowe wyposazenie spektrografu, ustawia-
ne na szynie giéwnej. Na suport naloZzone sg w
spos6b zapewniajgcy wylacznie ruch w plaszezyz-
nie réwnoleglej do osi szyny, sanie 9, utrzymywa-
ne w wyjeciu 10 suportu za pomocg klina 11 zmoc-
cowanego z saniami. Ruch sai jest ograniczony
plaszczyzng oporowg 12 w suporcie i czolem za-
konficzenia S§ruby regulacyjnej 13, przy czym opar-
cie si¢ klina 11 o plaszczyzne oporowa 12 odpo-
wiada polozeniu ,naswietlanie”, a oparcie sie kli-
na 11 o czolo zakonczenia $§ruby regulacyjnej 13
— 'potozeniu ,regulacja”.

W otworze wykonanym w wystepie 14 na sa-
niach 9 osadzony jest w spos6b zapewniajgcy prze-
suw bez skrecania w osi pionowej gwintowany
sworzei 15, blokowany po ustawieniu na zgdang
wysoko§é w znany spos6b. Na gérnej czeéci wal-
cowej 16 posiada on dwa nagwintowane otwory,
w ktére wkreca sie kKotki prowadzgce 17 przezna-
czone do zabezpieczenia tulejki 18 z kondensorem
2 przed skreceniem podczas regulacji. Na czeSci
gwintowanej sworznia 15 nakrecona jest nakretka
regulacyjna 19 przeznaczona do dokladnego prze-
suwania w goére lub w dét tulejki 18, z zakoncze-
niem wykonanym w postaci kolnierza. W tulei 18
wykonane sg dwa wyciecia, w ktérych prowadzo-
ne sa kolki prowadzace 17. Kondensor 2 osadzony
na tulejce 18 jest przesuwany w plaszczyZnie po-
ziomej za pomoca S$ruby regulacyjnej 20.

Korygowanie bledu ustawienia przerwy iskro-
wej na urzadzeniu wedlug wynalazku prowadzi
sie w nastepujacy sposéb.

Urzadzenie wedlug wynalazku znajduje sie nor-
malnie podczas pracy spektrografu w polozeniu
,snaswietlanie”, w ktérym klin 11 opiera sie o
§ciane oporowg 12. Po zapaleniu iskry na elektro-
" dach’ w' okresie ,przedpalenie” przesuwa sie sanie
do drugiego polozenia granicznego, to znaczy do
polozenia ,regulacja” wyznaczonego przez oparcie
sie klina 11 o czolo zakonczenia $ruby regulacyj-
nej 13, przez co otrzymuje sie na ekranie kon-
trolnym spektrografu ostry obraz palgcej sie przer-
wy iskrowej z wyraZnym konturem palgcych sie
elektrod. Nastepnie reguluje sie¢ w stosunku do
krzyza wyznaczajacego 0§ optyczng spektrografu
polozZenie obrazu rzutowanego na ekran przez kon-
densor 2 w pionie za pomocg nakretki regulacyj-
nej 19, a w poziomie za pomocsg - §ruby regulacyj-
© nej 20. Po ustawieniu obrazu $ci§le w osi optycz-
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nej odsuwa sie sanie 9 do oparcia sie klina 11
o Sciane oporowa 12 i wykonuje naswietlanie spek-
trogramu.

Sposéb i urzgdzenie wedilug wynalazku pozwala-
ja na jednoznaczne i powtarzalne korygowanie
ustawienia przerwy iskrowej w osi optycznej spek-
trografu bez specjalnego pods§wietlania zaréwka
i prowadzenie korekcji w czasie zuzywanym nor-
malnie na ,przedpalenie”. Przez bezpo$rednie wy-
korzystanie do projekcji §wiatla palgcych sie elek-
trod eliminuje sie blad ustawienia wprowadzany
przez inng metode posrednig.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb korygowania ustawienia przerwy iskro-
wej w stosunku do osi optycznej spektrografu,
znamienny tym, Ze po zalozeniu ekranu kontrol-
nego i zapaleniu iskry w przerwie iskrowej prze-
suwa sie kondensor do pozycji ,regulacja” i usta-
wia sie ostry obraz przerwy w plaszczyZnie po-
ziomej i pionowej §ciSle w. osi ekranu na przecie-
ciu sie ramion krzyza kontrolnego, a nastepnie
przesuwa kondensor do pozycji ,naSwietlanie”,
przy czym czynno$ci te przeprowadza sie w okre-
sie ,przedpalenia” iskry, w przerwie iskrowej.

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug
zastrz. 1, skladajace sie z suportu, san oraz ele-
mentéw do regulacji polozenia kondensora, zna-
mienne tym, Ze kondensor (2) jest osadzony na
tulejce (18) umieszczonej na czeSci walcowej (16)
sworznia gwintowanego (15), przy czym sworzen
gwintowany jest osadzony w otworze wystepu (14)
san (9), ktérych ruch na suporcie (7) jest ograni-
czony za pomocg klina (11) z jednej strony polo-
Zeniem ,regulacja’, odpowiadajacym czolu zakon-
czenia $ruby regulacyjnej (13), a z drugiej strony
polozeniem ,na$wietlanie”, odpowiadajgcym czotu
Sciany (12).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym,
ze w gornej czeSci tulei (18) umieszczona jest Sru-
ba (20) do regulowania polozenia kondensora (2)
w plaszczyZnie poziomej, a na sworzniu (15) osa-
dzona jest nakretka (19) dd regulowania polozenia
kondensora w plaszczyZnie pionowej, przy czym na
sworzniu gwintowanym (15) w jego goérnej czeSci
walcowej (16) sg wkrecone dwa kolki prowadzgce
(17), na ktorych przesuwa sie tulejka (18) swoimi
wycieciami.
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